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XK20 sistemi, tezgah Uretimini daha kolay ve hizli hale getirmek ve

en son ISO standartlarina uygunlugu saglamak amaciyla 6zel olarak
tasarlanmisg, ikinci nesil hizalama lazer sistemimizdir. Bir lazer hizalama
sisteminin kullaniimasi yUksek tezgah hassasiyeti ve dayaniklilik
saglanmasina yardimci olurken, operatér hatalarini da azaltir.




Hassasiyetin temeli

Renishaw’da, lireticilerin yiiksek hassasiyetli tezgahlar ve
parcalar iiretmelerini saglayan endustriyel iiriinler tasarliyor
ve gelistiri) enilikci c6ziimlerimiz, proses kapasitesini
élgmeYe yardimci maliyetleri azaltir ve verimliligi
artinr. Pazar lideri emlerimiz 35 yil askin
suredir hassasiyetin, fenin ve glivenilirligin temelini
olusturmaktadir. ' “

i
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XK20 ile gerceklestirilen olciumler

Hem yatay hem de dikey dogrusalligi ayni anda dlger. Ell“l ¥
Tablalari ve kilavuz yataklarini monte ederken ve B=

hizalarken hassasiyet saglamak i¢in tim tezgah yapim
sureglerinde gereklidir.

Dogrusallik nniﬁp

Uzun menzilli dogrusallik

Gelismis uzun menzilli 8lcim 6zelligimiz sayesinde,
40 m’ye kadar olan mesafelerde dogrusallik dlgimleri
gerceklestirir. Boylece 6lcim slresi en aza indirilirken,
tekrarlanabilir sonuclar elde edilir.

Karesellik

iki tezgah ekseninin dikligini 6lcer. Bu islem genellikle
tezgah eksenlerinin ve yataklarinin 90° acilarda olmalarini
saglamak, tezgah raylarini hizalamak ve ayr tezgah
donanimlarini ayarlamak icin kullanilir.

Paralellik

Nominal olarak paralel olan iki eksen arasindaki
dogrusallik sapmasini veya genel yanlis hizalama agilarini
Olcer. Genel olarak takim tezgahi yapilarinin tretimi
sirasinda kullanilir.

Dizlemsellik

Bir tezgah yatag), raylan veya diger tezgah dizlemleri
boyunca olusan dikey sapmayi 6lcer.

Seviye dengeleme

Yer cekimine veya ayr bir tezgah ytizeyine gore tezgah
seviyesini dlger.

Cok yakinda
Es eksenlilik Is mili yonii
Donen bir merkez ile digeri 'Ih_ Bir is mili veya torna aynasinin

arasindaki sapmayi olcer. isaret ettigi aciy Olger.
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Sisteme genel bakis

Uretec iinitesi

Uretec tinitesi XK20 sisteminin lazer referansidir. Yerlesik kalibre
edilmis bir penta prizma, hassas déner kafa ve dijital seviyeler ile
donatiimistir. Bunlar sayesinde dogrusallik, paralellik, karesellik ve
duzlemsellik 6lgiimlerinde guvenilir bir referans elde edilir.
Ayrica tezgah ve dékim parcalarinin seviyelenmesi
icin de kullanilabilir.

Anahtar 6zellikler

¢ Dijital hassasiyet seviyeleri
e 360° lazer kafa rotasyonu
e Sarj edilebilir pil

¢ 12 saatten uzun kesintisiz kullanim

M Unitesi (hareketli) ve S Unitesi (statik)

M Unitesi, XK20 sistemindeki dl¢timlerin cogunda birincil sensor
olarak kullanilir. S ve M Uniteleri, dlciimekte olan eksenler veya
taslyicilara monte edildikleri zaman klasik ibreli gostergelere benzer
bigcimde, lazer kaynagindan sapmalari tespit eder ve topladiklar
dijital verileri analiz icin CARTO XK20 uygulamasina iletirler. S Unitesi,
es eksenlilik 8l¢iimU icin M Unitesiyle birlikte kullanilir.

Anahtar 6zellikler
e 2 eksenli PSD sensor

e CARTO XK20
uygulamasina kablosuz
baglanma

e Sarj edilebilir pil

¢ 12 saatten uzun
kesintisiz kullanim
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Yazilima genel bakisg

Renishaw CARTO XK20 uygulamasi yol gdésterici ve basit bir
arayuz ile kolay gecisler saglar.

Mobil uygulama Kolay kurulum

Ozellikle tezgah Ureticileri icin gelistiriimis olan Olciimlere baglamadan énce lazerin is parcasi
CARTO XK20, fabrika ortamlari icin ideal bir ya da tezgah ile hizalanmasi blyik énem tasir.
uygulama tabanl yaziimdir. Operatérler, lgiim Ancak bu islem 6zellikle uzun mesafelerde

ve montaj proseslerini kolaylastirmak icin gesitli zaman alici olabilir. CARTO XK20 uygulamasi bu
Android™ cihazlar veya Renishaw XK20 ekran islemi sadelestirir ve sistemin daha hizli ve kolay
Unitesini kullanabilir. kullaniimasini saglar.

Veri Analizi Entegre kullanici kilavuzu

Veri analizi, kullanici ihtiyaclarina gére 6zel Cogu lazer sistemi, etkin kullanim ve guvenilir

olarak diizenlenebilir; 6rnegin: sonuglar igin kapsamli bir egitim gerektirir.

e hata grafikleri 6zel toleranslar ile birlikte hizlica XK20 sistemi minimum kullanici egitimi
gériintiilenebilir gerektirir. Entegre kilavuz, hem kalifiye hem

de deneyimsiz operatodrlere yonelik olarak
tasarlanmig gorseller ve gizimlerden olusan
adim adim talimatlar sunar.

e sonuglar ilgili ISO standardi formatinda
raporlanabilir

® ham veriler arastirma ve gelistirme analizleri
gerceklestirmek Uzere indirilebilir.
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Aksesuar secenekleri

XK20 sistemi, ilave aksesuar secenekleri ile birlikte kullanildiginda ¢cok
cesitli tip ve konfiglirasyondaki tezgahin olcimunu gerceklestirebilir.

Montaj aksesuarlari

Renishaw, lazer sistemini cesitli
tezgah konfigurasyonlarina cok yonli
sekilde monte etmeyi saglayan bir
dizi montaj aksesuari tasarlamistir.

Referans yatagi

Uretec L aparati

Ayaklar

Diisuk profilli manyetik taban

L= )
RENISHAW.< B

= =
i, = =

Karesellik ve paralellik
aksesuarlan

XK20 penta prizma optigi kalibre
edilmistir. Penta prizma, diklik
ve yatay paralellik élgiimlerinin
yapilmasini saglar.

Sistem, ‘T’ sekilli d6kim
parcalarin, gantry tipi ve
hareketli yataklara sahip
tezgahlarin karesellik
6lcimlerinde kullanilabilir.

Penta prizma optigi
Tripod 6teleme tablasi

Penta prizma 6teleme tablasi

90° alici-verici aparati
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Fikstiir ile baglama
kiti

Cok cesitli karmasik uygulamalarda
Uretec Unitesini monte etmek

icin kullanilan ¢ok yonlu fikstir

ile baglama kiti, aliminyum
ekstriizyonlar ve baglanti
elemanlari icerir.

Ekstriizyonlar
(350 mm, 250 mm, 200 mm)

Ekstriizyon konektorleri
Pozisyon diskleri
Miknatislar

Uretec iinitesi ekstriizyon
yatagi

Altigen tornavida

XK20 ekran unitesi

Ekran Unitesi, hizalama icin canli
geri bildirim saglamak ve sonuclari

kaydetmek amaciyla kullanilir. ALY REMSHAW

¢ Kablosuz iletisim M unitesi ve : e
S Unitesiyle kablosuz baglanti
Uzerinden iletisim kurar.

=
—“ Snaighu\essResul\
|

¢ Tasinabilir Sarj edilebilir pil | o
ile calisir ve 16 saate kadar
tasinabilir kullanim imkani
saglar.

e Saglam tasarim Endustriyel
ortamlara dayanacak sekilde
tasarlanmis dayanikli bir
cihazdrr.
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Donanim kombinasyonlari

Asagidaki bilesenler her 6lciim icin onerilir.

Dogrusallik/Uzun menzilli .

= Karesellik
dogrusallik

Uretec Uinitesi Uretec Uinitesi

M tinitesi M linitesi

Ureteg L aparati Ureteg L aparati

Diistik profilli manyetik taban Distik profilli manyetik taban

Ayak kiti Ayak kiti

VYAl Yatay paralellik Y4 Diizlemsellik
Uretec Uinitesi Ayak kiti Uretec Uinitesi Ayak kiti
M lnitesi Penta prizma M linitesi Dcner manyetik

oteleme tablasi taban

Penta prizma optigi l'.'lreteg L aparati
90° alici-verici

Diisiik profilli
aparati uglk profil

manyetik taban

Ureteg L aparati

Distik profilli
manyetik taban
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XK20 sistemi teknik ozellikleri

Uretec ve M iinitesi

Sistem performansi Ureteg Uinitesi M Ulnitesi

Isin 6lciim araligi 40 m yaricap 20m

Lazer cikigi Sinif 2 Sinif 2

Giic Dayanikli, sarj edilebilir Li-lon Dayanikli, sarj edilebilir Li-lon

Calisma siiresi 12 saatten uzun kesintisiz kullanim 12 saatten uzun kesintisiz kullanim

Hassasiyet seviyesi +20 ym/m Uygulanabilir degil
Tanimlanmis hassasiyet araligi -10°C-50°C -20°C-50°C
Tavsiye edilen yeniden kalibrasyon periyodu | 2 yil 2yl

IP derecelendirmesi Uygulanabilir degil IP 66/67 (IEC 60529)

Gic Sabit, dayanikl Li-lon (sarj edilebilir)
Calisma siiresi 16 saate varan kesintisiz kullanim

8" LCD kapasitif coklu dokunmatik
renkli ekran

IP 66/67 (IEC 60529)

Ekran boyutu

IP rating

Performans degerleri

Dogrusallik (Uretec ve M iinitesi)

Calisma menzili | 5 mm Calisma menzili | +5 mm
Hassasiyet +0,008A +0,8 um Hassasiyet (i) +0,008A/M £1,4/M £2 ym/m*
Coziiniirliik 0,1 um Hassasiyet (ii) |+0,008A 1,4 +2M pm*

A = gosterilen dogrusallik okumasi (um) Qﬁzﬁnﬁrll‘ik 0,1 pm

* lazerin penta prizmaya uzakligi >0,2 m

A = (en buyuk) dogrusallik okumasi (um)

M = eksenin uzunlugu (m)

i. paralel agi

ii. paralel dogrusallik (noktadan noktaya degisim)

Calisma menzili | +5 mm

Hassasiyet*

+0,008A/M +1,4/M +4 pm/m

Cozuniirliik

0,1 pm

A = en sondaki noktanin dogrusallik okumasi (um)

M = (en kisa) eksenin uzunlugu (m)
* karesellik kalibrasyon faktori ile

Karsilagstirma semasi

Diizlemsellik

Calisma menzili

+5 mm

Hassasiyet*

+0,01A =1 (1 + 1,1M) pm

Cozinirlak

0,1 um

A = goruntilenen dogrusallik okumasi (um)
M = en uzak noktaya olan mesafe (m)
*90°'nin lzerinde tarama

Olciimler
Dogrusallik Y Y Lo 4 saate varan 12 saatten uzun
Pil Omrii i | Kesintisi | .
Karesellik v v - esintisiz calisma esintisiz calisma
Paralellik (yatay) Y Y Mobil c|hz_1?la XK10 ekran Unitesi | Android™ cihazlar
Paralellik (dikey) v v kullanilabilir
aralellik (dikey, - ] USB-C ve
Paralellik (kombine) Y Y Vs S kablosuz
Uzun menzilli dogrusallik N Y Yeniden
Diizlemsellik Y Y kalibrasyon 2yl 2yl
iyod
Seviye dengeleme N Y perlyodu
- * Kullanilan mobil cihaza baglidir
Es eksenlilik Y Cok yakinda
is mili yonii Y Cok yakinda
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Renishaw’un tezgah olcum cozumileri

Renishaw, gelistiriimis tezgah performansi, arttirllmis tezgah calisma
suresi ve koruyucu bakim programlari icin bir dizi kalibrasyon ¢c6zimu

sunmaktadir.

Dogrula - Kompanse et
Dogrulama, istenilen Kompanzasyon
teknik 6zelliklerin tezgahin performansini

karsilandigini teyit etmek lzere artirmak uzere belirtilen ve
bir tezgahin pozisyonlandirma gercek pozisyonlar arasindaki
becerisini kontrol eder. hatay! azaltir.

Uret Teshis et
Tezgah Uretimi Bir tezgahin
sirasinda eksenlerin durumunun dizenli

hassas bicimde hizalanmasi olarak kontrol edilmesi hata
geometrik ve rotasyonel kaynaklarini belirleyebilir ve
hatalan azaltir. planlanmamis durma surelerini en

aza indirebilir.
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Renishaw’un yenilikleri endustriyel
metrolojiyi geligtirmistir

Renishaw takim tezgahlari, CMM’ler ve diger uygulamalari
icin bir dizi kalibrasyon ¢coziimii sunmaktadir:

XL-80 lazer 6lcim sistemi

* izlenebilir, cok yonlii hareket sistemi analizinde gelinen
en Ust nokta

* +0,5 ppm belgelenmis dogrusal 6lgim hassasiyeti

XR20 doner eksen kalibratoru

e +1 ark saniyeye varan 6l¢cim hassasiyeti

e Hizli ve kolay ayarlama igin tamamen kablosuz ¢alisma

XM-60 cok eksenli kalibrator
sistemi

* Tek bir ayarlama ile her oryantasyonda alti serbestlik
derecesini 6l¢lin

e Benzersiz teknoloji, optik roll 8lcimu ve fiber optik
aktaric

QC20 ballbar sistemi

* Takim tezgahi performansinin dogrulanmasina yénelik
en yaygin olarak kullanilan sistem

» Tezgah yatis suresini, hurda miktarini ve bakim
maliyetlerini dusrur

Takim tezgahlar icin AxiSet™
Check-Up
e Doéner eksen performansinin tezgah tzerinde hizh 8lgimi

¢ Doéner eksen dénme noktalarindaki hatalarin hassas
bicimde teshis edilmesi ve raporlanmasi

www.renishaw.com/xk20
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Servis ve kalite

RENISHAW/d)
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Devam eden servis ve kalite taahhudimuz musterilerimize

tam bir ¢c6ziim saglar

Egitim

Renishaw, sahada veya Renishaw
egitim merkezinde stiregelen bir dizi
kapsamli operator egitim kurslari
sunmaktadir.

Metroloji alanindaki tecriibemiz
sadece UrUnlerimiz hakkinda degil,
ayrica temel tegkil eden bilimsel
prensipler ve en iyi uygulama
yontemleri hakkinda da egitim
vermemize imkan saglar. Boylelikle
musterilerimiz Uretim proseslerinden
en iyi sekilde faydalanirlar.

Destek

Uriinlerimiz kalite ve verimliligi
arttinr. Yiksek kaliteli musteri
hizmetleri ve potansiyel triin
uygulamalari hakkindaki uzman
bilgimiz araciligiyla toplam musteri
memnuniyeti saglamak icin
calisiyoruz.

Renishaw’dan bir lazer veya

ballbar sistemi satin aldiginizda,
tezgah metrolojisi ve Urtin ekipman
servisinden anlayan, dinya ¢apinda
bir destek agina sahip olursunuz.

Belgelendirme

Renishaw plc, en son ISO 9001
kalite gtivence standardina gére
belgelendirilmistir ve duzenli

olarak denetlenir. Bu durum,
tasarim, Uretim, satis, satis sonrasi
destek ve yeniden kalibrasyon
alanlarindaki her konunun en yiksek
standartlarda kalmasini saglar.

Belge, UKAS tarafindan akredite
edilmis uluslararasi kabul gérmus
bir belgelendirme kurulusu olan
BSI Management Systems
tarafindan verilir.

bsi.
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